Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa posiadanego przez IFJ PAN mikroskopu optycznego Olympus BX51 poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zestawu oryginalnych części zamiennych oraz akcesoriów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wraz z pełną integracją i konfiguracją systemu sterowania.
	Lp.
	Parametry wymagane
	Oferowane parametry, funkcje i warunki

	Układ pozycjonowania i sterowania

	1. 
	Zmotoryzowany stolik mikroskopowy X/Y kompatybilny z mikroskopem Olympus typu BX51, zakres ruchu min. 130 x 85 mm, rozdzielczość pozycjonowania ≤ 0,01 µm, prędkość przesuwu co najmniej 120 mm/s, nośność ≥ 2000 g 
	

	2. 
	Szklany wkład do stolika mikroskopowego o wymiarach min. 200 x 148 mm przeznaczony do systemów z serii mikroskopów Olympus typu BX51; materiał wykonania - płyta szklana osadzona w ramie. Wkład powinien mieć zastosowanie do obserwacji preparatów mikroskopowych w świetle przechodzącym i fluorescencyjnym.  
	

	3. 
	Wkład stolika na cztery standardowe preparaty mikroskopowe o całkowitym sumarycznym wymiarze zewnętrznym  200 x 148 mm. Materiał wykonania powinien stanowić  precyzyjnie obrobione aluminium z anodowaną powierzchnią. 
	

	4. 
	Zmotoryzowany napęd precyzyjnej regulacji ostrości  przeznaczony do mikroskopów kompatybilny z mikroskopem Olympus typu BX51.
	

	5. 
	Jednostka sterująca przeznaczona do obsługi trójosiowych systemów pozycjonowania w mikroskopach badawczych, umożliwiająca precyzyjne sterowanie ruchami w osiach X, Y i Z w trybie ręcznym lub automatycznym, zapewniając płynną współpracę z oprogramowaniem akwizycji obrazu.  
	

	6. 
	Sterowanie stolikiem za pomocą pokręteł oraz oprogramowania (układ ErgoDrive lub równoważny).
	

	Układ oświetlenia 

	7. 
	Źródło światła fluorescencyjnego LED służącego do wzbudzania fluorescencji, przeznaczony dla mikroskopów Olympus typu BX51. Zapewnia szerokie spektrum emisji i dużą moc oświetlenia przy jednoczesnej stabilności oraz niskim zużyciu energii.  Zakres długości fal wzbudzenia: min. 400-635 nm; kompatybilność  z wąskopasmowymi zestawami filtrów. System musi oferować równomierne, stabilne oświetlenie bez potrzeby stosowania lamp halogenowych lub rtęciowych, a dzięki cyfrowej kontroli intensywności współpracować z funkcjami automatycznego obrazowania. 
Źródło światła musi oferować możliwość zamocowania bez użycia światłowodu, niezależną regulację trzech kanałów barwnych oraz być sterowane z poziomu oprogramowania.
	

	8. 
	Źródło światła przechodzącego LED przeznaczone do mikroskopów Olympus typu BX51 zapewniające szerokie spektrum emisji i dużą moc oświetlenia przy jednoczesnej stabilności oraz niskim zużyciu energii,  brak zmian barwy w całym zakresie natężenia oświetlenia (brak potrzeby korekty balansu bieli), sterowanie ręczne poprzez panel sterujący z natychmiastowym włączaniem/wyłączaniem i regulacją intensywności lub zdalne – poprzez sygnał TTL z wykorzystaniem złącza BNC 
	

	System obrazowania i oprogramowanie

	9. 
	Kamera cyfrowa CMOS (min. 8.9 Mpx) o przekątnej sensora min. 1’’, szybkość odświeżania co najmniej 30 klatek/sekundę przy pełnej rozdzielczości, przeznaczona do zastosowań mikroskopowych, umożliwiająca akwizycję obrazów o wysokiej rozdzielczości i odwzorowaniu barw, wyposażona w migawkę globalną oraz interfejs USB 3.1
	

	10. 
	Oprogramowanie stanowiące zintegrowaną platformę do akwizycji, analizy i zarządzania obrazami mikroskopowymi. System musi umożliwiać sterowanie kamerą,  źródłem światła, zmotoryzowanym stolikiem X/Y oraz napędem ostrości, a także posiadać automatyczną akwizycję obrazów i sekwencji wideo w wielu pozycjach stolika. Oprogramowanie musi obsługiwać moduły rozszerzające do akwizycji wielopozycyjnej i obszarowej, w tym tworzenie mozaik i obrazów panoramicznych, mapy ostrości oraz autofokus (jeżeli dostępny), integrując wszystkie komponenty systemu mikroskopowego w jednym środowisku programowym; daje możliwość eksportu danych i raportów w standardowych formatach. Licencja w formie cyfrowej.
	

	11. 
	Wysokowydajny komputer stacjonarny klasy profesjonalnej, przeznaczony do obsługi oprogramowania mikroskopowego Olympus oraz innych aplikacji do akwizycji oraz analizy obrazu. Zapewniający stabilną i szybką pracę z systemami obrazowania wysokiej rozdzielczości, kamerami cyfrowymi i kontrolerami mikroskopów.
	

	Elementy optyczne

	12. 
	Kondensor achromatyczno-aplanatyczny  kompatybilny z mikroskopami typu BX51, wyposażony w wielopozycyjne gniazda elementów optycznych (co najmniej 5 pozycji dla elementów o dużych średnicach oraz co najmniej 3 pozycje dla elementów o małych średnicach). Kondensor z regulowaną przesłoną aperturową, obrotowym polaryzatorem (360°), mechanizmem odchylania soczewki czołowej oraz odległością roboczą nie mniejszą niż 1.5 mm. Przystosowany do pracy z odpowiednią soczewką czołową zapewniającą pełną funkcjonalność układu.
	

	13. 
	Zestaw wkładek do kondensora umożlwiającego obserwację w kontraście  Nomarskiego (DIC - różnicowo-interferencyjnym), przeznaczonych do współpracy z systemem przesuwnych suwaków DIC oraz kondensorami klasy badawczej, zarówno manualnymi, jak i zmotoryzowanymi, wyposażonymi w suchą soczewkę czołową kondensora. Zestaw obejmuje pryzmaty przystosowane do pracy z obiektywami o powiększeniach 10x, 20x oraz 100x, umożliwiając realizację obserwacji w kontraście różnicowo-interferencyjnym w pełnym zakresie powiększeń mikroskopu. Rozwiązanie kompatybilne z systemami mikroskopowymi Olympus typu BX51
	

	14. 
	Wysokościowo regulowany suwak pryzmatu DIC przeznaczony do pracy w świetle przechodzącym, wyposażony w co najmniej dwie pozycje robocze. Element przystosowany do montażu w głowicy rewolwerowej mikroskopu kompatybilnego z systemami Olympus typu BX 51. 
	

	15. 
	Analizator przeznaczony do pracy z oświetlaczem światła odbitego w mikroskopach typu Olympus BX51, niezbędnego do obserwacji w świetle spolaryzowanym i poprzez kontrast Nomarskiego. 
	

	16. 
	Wkładka do kondensora umożliwiająca obserwację w ciemnym polu (technika suchego ciemnego pola), przeznaczona do współpracy z kondensorami systemów typu BX51.
	

	17. 
	Jednopasmowe kostki filtrowe z filtrami wzbudzenia przeznaczone do pracy z mikroskopami Olympus BX51. Zestaw obejmuje 1) kostkę zoptymalizowaną do barwnika DAPI, z filtrem wzbudzającym w zakresie od ok. 355-405 nm, 2)kostkę zintegrowaną do EGFP, z filtrem wzbudzającym w zakresie od ok. 450-490 nm., dzielnikiem wiązki o długości fali ok. 495 nm oraz filtrem emisyjnym w zakresie ok. 500-550 nm, oraz 3) kostkę TxRed/mCherry z filtrem wzbudzającym ok. 559-591 nm, dzielnikiem wiązki ok. 604 nm oraz filtrem emisyjnym ok. 609–641 nm. Kostki z wbudowanym dzielnikiem wiązki i filtrem emisyjnym, kompatybilne z rewolwerami kostek fluorescencyjnych stosowanymi w systemach mikroskopowych tej klasy. 
	

	Inne

	18. 
	Wymienione części do naprawy mikroskopu oraz naprawa muszą zostać wykonane przez autoryzowany i certyfikowany serwis producenta mikroskopu.
	

	19. 
	[bookmark: _GoBack]Autoryzowany serwis 
	

	20. 
	Transport
	

	21. 
	Gwarancja min. 12 miesiące
	

	22. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu
	

	23. 
	Możliwość serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty zakupu
	



